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INCDMTM Bucure sti

NCDMTM Bucure sti, ca institut naonal de C-Dsi unic Tn domeniul
Mecatronicii din Romania isi desfasodr activitatea preponderent spre
atingerea principalelor obiective ale Strategieitibtale si Europene de
Cercetare, urgirind convergeta spre domeniul micro-nanotehnologic, prin
reorientarea corespunzatoare a adtivitdotarea cu noi echipamente
sisteme mecatronice tehnologice high-tech, d&sumare inteligent si
control si transformarea sa intr-un “Pol Tehnologic” cu mareibiiitate
Intern si interngionak

NCDMTM este membrusi coordonator a unor platforme de cercetare
naionale sau internenale din diferite domenii, similare cu cele eunope
dezvolt activitaiti de cercetare, strategii de marketigg activitati de
diseminare a informalor




TEHNOLOGII NANOMETRICE _
UTILIZATE IN MECATRONIC A

e Micro/ nanotehnologii de asurare in 3D

e Controlul nanometric 3D al supraédor de tip film subre sau al
suprafeelor unor dispozitive

e Tehnologie nanometrigpentru topografia supratdor

e Masurarea rugozitii si a conturului cu precizie nanometric

e Tehnologia pentru calibrarea instrumeiganteligente

e Nanoprocesarea cu fascicul laser prin metoda siateriz

e Tehnologia roboti nanometriéd de poziionare cinematiccusase axe
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MICRO/ NANOTEHNOLOGII DEM ASURARE IN 3D

e Asigura masurarea  geometriilor e =
standard si speciale (r@ dintate,
arbori cu came, etc) cu exactitate :
ridicati P —
e

e Echipamentul de asurare cuprinde:

e maina de ndsurat 3D LEITZ-
REFERENCE 600

e controller i ataaalin |
e panou de operare g T A
e PCcu monitor, mouse, tastatyr Masina de nasurat 3D LEITZ-
imprimant REFERENCE 600
e program de risurare, comaridsi
analiz PC-DMIS Achizitionati prin Programul

CAPACITATI 2007-2009
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Caracteristici tehnice si funaionale:

e Incertitudine de risurare (0,9 +L/3500m, Aplicatii:
L = lungimea de masurare in mm ’
e Domeniu de rasurare X/Y/Z: 1000/700/560 e masutiri dimensionale
mm liniare si unghiulare, abateri
e Rezoldie sistem de @surare: 50 nm de forni, de orientarsi de
e Comanda CNC pozitie
e Rigla incremental, traductoare electro-optice e determinarea abaterilor de
e Sistem de compensare autoinattemperaturii forma si de poziie pentru
riglei si piesei de rasurare etaloane si dispozitive de
e Platou din granit cu capacitate mare de control ultraprecise din
amortizare a vibndlor si stabilitate termia industria ~ prelucitoare,
mare : mecatroni@, aerospgala, a

e Lagare pe peraade aer pe axele X;Y;Z

e Siste

palpatori paala 800 mm
e Program de isurare PC-DMIS
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MICRO/ NANOTEHNOLOGII DE M ASURARE IN 3D

automobilelori metrologie
m de palpare LSP-S2 cu extensii de
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MICRO/ NANOTEHNOLOGII DE M ASURARE IN 3D

16.03.2010
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~ CONTROLUL NANOMETRIC 3D AL SUPRAFE TELOR DE TIP
FILM SUB TIRE SAU AL SUPRAFETELOR UNOR DISPOZITIVE

Microscop de fafi atomia NTEGRA

Achizitionat prin PROGRAMUL DE

CRESTERE A COMPETITIVITATII

PRODUSELOR INDUSTRIALE 2008

e Microscopul de fai atomia
NTEGRA are urmitoarele sisteme de
baz si module:

e Uunitate de bar

e module de baiz(capete de asum,
suport de schimb, scanner,
platforma de Tinalzire, celule
lichid, etc)

e sistem optic de vizualizare

e sistem de control (controller SPM,
termocontroler,  computer cu

software de procesare a datefor
panou interfgi)
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CONTROLUL NANOMETRIC 3D AL SUPRAFE TELOR DE TIP
FILM SUB TIRE SAU AL SUPRAFETELOR UNOR DISPOZITIVE

Caracteristici tehnico-stiintifice

e domeniu maxim de scanare X, Y: 50 x /4@

e domeniu maxim de scanare pe Z:li@

e abaterea de planeitate: ma. nm pe un
interval orizontal de 50 microniafa coredii
software

e cap AFM cu diod super-luminiscent (835
nm)

« marire: 780x (pe monitor de 19 inch) ;

 rezoluie optic: 1 um

- focalizare motorizat controlaid prin
software, pe o adancime ¢l¢ mm

- camed digitala CCD de Tnalt rezoluie cu
zoom digital

« rezoluie 1032 x 778 pixeli

« viteza cadrelor: 20 Hz

o Viteza procesor controller: > 500 MHz

Aplicatii

e topografie 3D

e analize spectroscopice

e determinarea elastiétii
materialelor care formeaz
suprafee

e analize chimice structurale

e microscopie prin modulare
magnetia

e nanolitografie

e aplicaii in industria
chimica, prelucitoare,
mecatroni&, aerospgala
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CONTROLUL NANOMETRIC 3D AL SUPRAFE TELOR DE TIP
FILM SUB TIRE SAU AL SUPRAFETELOR UNOR DISPOZITIVE
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Analiza suprafeei capului femural al unei proteze gigd utilizat timp de 15 ani
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TEHNOLOGIA NANOMETRIC A PENTRU TOPOGRAFIA
SUPRAFETELOR

e Asigura cuantificarea parametrilor care
definesc topografia nanome#ticprofilul
suprafeei  (rugozitatea) de ordin
nanometric, abaterile de foinde ordin
nanometric, ririmea microdefectelor de
suprafaga (abaterile de contur)

|

e Echipamentul de asurare include: —_h=
e aparat mecatronic EC 2500

e panou de operare = e
e PC cu monitor, mouse, tastatur Echipament RONCORDER EC 2500-
' i KOSAKA
Imprimang
e controller Achizitionat prin Programul
e program de rsurare, comard si CAPACITATI 2007-2009

analiz a rezultatelor surate
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TEHNOLOGIA NANOMETRIC A PENTRU TOPOGRAFIA
SUPRAFETELOR

Caracteristici tehnice si functionale:

e abateri de circularitate :
(0,02um + 0,0003HuM, H In mm

e mas rotativa cu centraresi nivelare
automai

e domeniu de autocentrare mas Smm
e domeniu de nivelare automiat+ 1,2°
e rezoluie sistem de @surare: 1nm

e comanda CNC

Aplicatii:

e determinarea  abaterilor de
forma, de orientargi de poziie
de ordin micrasi nanometric ale
suprafeelor cilindrice pentru
sectoare ale industriei de varf,
cum sunt optica industrial
optoelectronica, mecanica de
precizie
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TEHNOLOGIA NANOMETRIC A PENTRU TOPOGRAFIA

SUPRAFETELOR
Cylindricity 1.7 umn
Coaxiality 0.2 um
- +
i Omm
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Cilindricitatesi coaxialitate Rectilinitate

Calibru de control abateri de foiéirgi de poziie pentru 319,014+0,014 Cod MABEC-R 902 391 649
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Echipament mecatronic Form Talysurf 120-

MASURAREA RUGOZIT ATII SI A CONTURULUI

CU PRECIZIE NANOMETRIC A

Taylor Hobson

Achizitionat prin Programul CAPACIATI

16.03.2010

2007-2009 2

e Echipamentul include:

aparat mecatronic Form Talysurf 120
PC cu monitor, tastatiir mouse,
imprimant

program de rsurare, comarid si
analizz ULTRA

Caracteristici tehnice si functionale:

rezoluie traductor: 16 nm/1mm;

3 nm/0,2 mm;

rezoldie pe Z: 17 nm;
incertitudine de pozpbnare pe X, Z:

0,9um

domeniu de risurare X, Z:
120/1 mm pentru rugozitate
120/28 mm pentru contur

comanda CNC
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Aplicati

MASURAREA RUGOZIT ATII SI A CONTURULUI
CU PRECIZIE NANOMETRIC A

e verificarea rugozitii
prelucitoare, aeronauticsi automobilului

16.03.2010

micrometres

Maodified Profile

si a conturului pentru axe, tio dintate Tin

Epruveta AlSi7-frontal 1 - 1 - R/11x0.8mm/G/300/LS Line
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millimetres

micrometres

Slope

0.074

0.5680 pm

Determinarea rugoziii Ra pentru reperul Epruveta AlSi7
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" TEHNOLOGIA PENTRU CALIBRAREA INSTRUMENTA TIEI
INTELIGENTE

e Echipamentul mecatronic de calibrare are
un sistem de #asurare LIF 101 cu
rezoluie Tnalt si include:

e aparat OPTIMAR 100
e PC cu monitor, tastatiirmouse

e program de risurare, comarid si
analiz OPTIMAR care fungoneaz
in sistemele de operare Windows

Caracteristici tehnicesi functionale:

e incertitudine de risurare U95:

(0,2+L/100) pm, L Tn mm Echipament mecatronic de calibrare

: OPTIMAR 100
e interval de mMisurare: 100 mm:;

e rezoluie: 20 nm Achizitionat pe program de INVESTII
e viteza de pozionare: 2 mm/s
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TEHNOLOGIA PENTRU CALIBRAREA INSTRUMENTA TIEI

INTELIGENTE
Calibration certificate

L === Aplicatii
ppir e Testm e e calibrarea comparatoarelor
D::eo"te:;mmam;'E."EI.'ZEICIG Testing increment 100 di digitale si analogice din
(i 5 industria prelucitoare, aero-

bttt et spaiali, ~ mecatronig s

. U metrologie

— s st ——> o e calibrarea traductoarelor

um Davlabion In & partial measuring span Hm Rapeatabllity - - X .
= : inteligente inductive

I o calibrarea  traductoarelor

R _tomeren > inteligente incrementale

oysib ch-Techriuci Suncesanstall (FTE Fadena ||=II|I|H:IJ

Calibrarea unui comparator inteligent
digital cu rezolutie de 1 pum si interval
de masurare de 1 mm

Signature
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NANOPROCESAREA CU FASCICUL LASER PRIN METODA
SINTERIZ ARII

EOSINT M 270 TITAN VERSION

Obtinut in proiectul PROTFORM
(2007-2009)

» functioneaz cu pulberi metalicgi aliaje
de pulberi speciale

* pulberea se sinterizeaz generand
materiale cu caliti deosebite

Aplicatii

» folosit pentru crearea geometriilor
complexe, imposibil de realizat prin
alte metode de procesare

« fabricarea de modelg prototipuri
pentru produse biomedicale implan-
tabile

« fabricarea de prototipuri furgio-
nale pentru industria autosi
aerospaala

16.03.2010 A 9-a editie a Seminarului National de Nanostiinta si Nanotehnologie 357




ANOPROCESAREA CU FASCICUL LASER PRIN METODA

SINTERIZ ARII

Al
peci) I
L e

i

Elemente de osteosintegranio-maxilofaciale Turbina de constmecspecial pentru

16.03.2010

aplicagii aerospéale

25. Mai

Implantsold - superaliaj Cobalt-Crom Produse proiect de careeSASPROT
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TEHNOLOGIA ROBOTIC A NANOMETRIC A
DE POZITIONARE CINEMATIC A CU SASE AXE

Micro/ nanorobotul F-206

e functionarea sa este ragidsi clara, cu
dinamica identig, indiferent de dirgga de
miscare

e miscarea lui este defiritde 6 algoritmi de pl &
spaiu de control in timp real o

e se poate defini orice punct din sipaca
centru de rotde cu o singut comand de
software

e toate comenzilesi operaiunile folosesc
unitati in (mm, grade}i coordonate (X, Y,
Z,0y,06y,0,)

e controlul lui F-206 este facilitat de
arhitectura software-ului

cusase axe F-206

16.03.2010 A 9-a editie a Seminarului National de Nanostiinta si Nanotehnologie

Sistem de aliniergi pozitionare




DE POZITIONARE CINEMATIC A CU SASE AXE

Caracteristici tehnicessi functionale
e domeniul de deplasare X* -8 la +5.7 mm, Y* £5.7 n¥h£6.7 mm
domeniul de deplasafg * +5.7°, 06,* +6.6", 0, * +5.5°
rezoluia actuatorului 33 nm
cresterea minim a micarii X, Y, Z** 0.1 um (miscare pe 6-axe!)
cresterea minind a mgcarii 6, 6, 0,** 2 prad (0,4%) (micare pe 6-axe!)
repetabilitatea bidirgmnak X, Y, Z 0.3 um
repetabilitatea bidirgmnak 0, 6,,0, 3.6 prad
viteza X, Y, Z0.01> 10 mm/s
Tncarcatura maxind in Z 2 kg (centrat pe platfoi
masa 5.8 kg

Aplicatii

e Tmpachetare fotonic

e poztionarea/ alinierea MEMS & NEMS
e Mmicroprocesare, micromanipulare

e microchirurgie
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JINCDMTM

VA MULTUMIM PENTRU ATENTIE!

Sos. Pantelimon, nr. 6 + 8, sector 2,
Bucuresti, ROMANIA
Tel/Fax: +4021. 252.30.68/69; +4021. 252.34.37

E-mail: incdmtm@incdmtm.ro
Web: www.incdmtm.ro
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